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摘要(译)

一种液晶显示装置的制造方法，包括：在第一基板上形成栅极线，形成与栅极线交叉的数据线，形成连接到栅极线和数据线的开关
元件，形成连接到开关的像素电极元件，使用溅射在第二基板上形成黑矩阵，其中溅射包括屏蔽掩模，该屏蔽掩模具有大于或等于
第二基板的开口部分，在黑矩阵上形成滤色器层，在其上形成公共电极。滤色器层，附着第一和第二基板，使得像素电极面对公共
电极，并在像素电极和公共电极之间形成液晶层。
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